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PLC Otomasyonlu ve Sensor Kontrollii Ogiitme istasyonu

Optimus IV. Nesil Endustriyel Vals, modern un ve irmik fabrikalarinda tahillarin ytiksek hassasiyetle
kirlmasl, ezilmesi ve hedeflenen mikron diizeyindeki tanecik iriliginde (grantilometri) dgiitilmesi icin
gelistiriimis ileri teknoloji bir ana isleme unitesidir. Degirmencilik diyagraminda nihai un kalitesini ve tesis
tonajini dogrudan belirleyen Optimus Vals; kirma, kesme ve baski kuvvetlerini es zamanli ve optimize
edilmis sekilde uygulayan 6zgtin kinematik yapisiyla maksimum enerji verimliligi ve stirdrdilebilir triin
standardi sunar.

Operasyonel Akis ve Calisma Prensibi
Hassas Loadcell Olciim Teknolojisi: Dijital Seviye Kontrol.

Vals tist haznesine giren Urlin kiitlesi, yiiksek hassasiyetli (yiik hiicresi) sensorleri tarafindan anlik olarak
olcdlir. Dijital seviye kontrol mimarisi sayesinde Uriin miktari milimetrik olarak izlenir ve sisteme stirekli
veri akisi saglanir.

Uclii Grup Tanelik Merdane Sistemi: PLC Tabanl Homojen Sevk.

Loadcell mimarisinden gelen gercek zamanli veriler dogrultusunda PLC kontrollti besleme tinitesi devreye
girer. Uclii grup seklinde calisan ve kompakt bir paket halinde sokiilebilen besleme merdaneleri, tirtini vals
toplariarasina, tiim ytizey boyunca kusursuz bir homojenlikte sevk eder.

Kinematik Ogiitme ve Gelismis izolasyon: Diyagram gereksinimlerine gore disli (Kirma) veya diiz (Liso)
ytizeyli olarak secilen vals toplari, 6nceden programlanmis devir ve stirttinme oranlarinda donerek yiiksek
verimli 6gtitme gerceklestirir. Govde ile tam biittinlesik eloksal kapli altiminyum on perdeler, operasyon
esnasinda toz sizmasini tamamen engeller.

One Cikan Miihendislik ve Otomasyon Avantajlari

- Yeni Nesil Akilll Otomasyon (Yari ve Tam Otomatik): Tesis diyagramina tam uyum saglayacak sekilde
yari otomatik veya tam otomatik (Full Otomasyon) konfiglirasyon secenekleri mevcuttur. Gelismis PLC
altyapisi sayesinde tiriin kalibrasyonlari, merdane devir ayarlari ve siirec takibi kullanici dostu dijital araytiz
lizerinden kolayca yonetilir.

- “Cartridge-System” Paket Top Degisimi: Tamamen acilabilen 6n kapak mimarisi sayesinde vals toplari
govdeden “paket/kartus" halinde, minimum durus stiresi ve maksimum is gtivenligiyle pratik bir sekilde
sokdiltip degistirilebilir. Bu inovatif tasarim, bakim kaynakli zaman kayiplarini radikal bicimde azaltir.

- Zaman Kayist ile Sessiz Tahrik (Timing Belt): Giic aktariminda kullanilan 6zel zaman kayislari sayede vals;
%100 hijyenik, kontaminasyondan uzak ve son derece sessiz bir calisma ortami sunar.

- Maksimum Toz izolasyonu & Sizdirmazlik: Eloksal kapli altiminyum 6n perdeler ve yiiksek mukavemetli
sizdirmazlik contalari, mikro tozlarin fabrika atmosferine kacmasini 6nler. Bu durum hem calisma ortami
hijyenini korur hem de merkezi aspirasyon sisteminin tizerindeki ytikii hafifletir.

-Modiiler Model Secenekleri: Tesislerin saatlik tonaj gereksinimlerine, diyagram yogunluguna ve
hedeflenen tirlin cesitliligine tam uyum saglayacak farkl gbvde ebatlari ve sase alternatifleri mevcuttur.

Diyagram Esnekligi
Vals Tipi Top Yiizeyi Temel Gorevi Uygulanan Kuvvetler
Kirma Valsi (Ozel Agili Digli | Taneyi pargalama, endospermi kabuktan ayrma Kesme ve Kirma
Liso Valsi Piirlizsiiz Diiz irmigi un haline getirme, kepegi ezerek ayirma Yogun Baski ve Ezme

Miihendislik Notu: Optimus IV. Nesil Vals, mekanik mukavemet ile dijital zekanin birlestigi tepe noktadir.
Sensdr ve PLC senkronizasyonu, merdane devrini gelen tiriiniin debisine gore gercek zamanli (real-time)
ayarlayarak toplarin bosta donmesini ve “Termal Stres / Termal Deformasyon™: Endiistriyel isi kaynakli
bozulmalari engeller; bu da unun termal hasar gormesini onleyerek “Reolojik Ozellikler ve Enzimatik
Aktivite”: Unun su kaldirma, yogrulma ve elastikiyet yeteneklerini korur.
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BAJ1IbLLOBbIA CTAHOK OPTIMUS
(CABOEHHbIN, IV NOKOJIEHUE)

Pa3monbHana ctaHuuA ¢ aBTomatukoin MJIK U KoHTponem no TeH3ogaTyMkam

CpaBoeHHOe ucronHeHne BanbloBoro crtaHka OPTIMUS IV nokoneHuA: ABa He3aBMCUMbIX
Pa3MosibHbIX KOpnyca Ha O,ElHOVI CTaHWHe — OCHOBHAaA BbICOKOTEXHOJIOrM4yHaA MalluHa anAa
BbICOKOTOYHOrO [Apo6MeHnA, pacnilowyBaHMA 1 pasmona 3epHa [0 3a[aHHON MUKPOHHOM
KpynHOCTW. HanpAmyio onpenenAs UTOroBoe KayecTBO MyKW WM NPOW3BOAUTENbHOCTb 3aBofa
B TexHonoruyeckori cxeme, OPTIMUS 6narogapA OpurMHanbHOVW KUHEMATUHYEecKOn cxeme ¢
OoNTUManbHbIM CO4YeTaHuemM lJ,pOﬁJ'IeHI/IH, coBura un  cxartua, obecneunBaeT MaKCUManbHy
9HEeproappeKTUBHOCTL M cTabubHOe Ka4eCcTBO NPOAYKTa NPy 3KOHOMUU Naowanu.

APUHUUN PABOTLI

TouyHOe TeH3oMeTpuyeckoe uamepeHue — UWPOBOM KOHTPO/b YPOBHA: Macca npopaykta B
BepxHeM OyHKepe MrHOBEHHO B3BELMBAETCA BbICOKOTOYHbIMM TeH3oAaT4Mkamu; umndposan
cucTeMa KOHTPOSA YPOBHA OTCNEXWBaeT KONMMYECTBO MPOAYyKTa C BbICOKOW TOYHOCTbIO U
obecneymBaeT HenpepbiBHbIA MOTOK [AaHHbIX. TpéxBaskoBaA cUCTEMA NUTAIOWMX BaJMKOB —
opHopogHaA nopaya nop ynpasnexuem [M/1K: no AaHHbIM TEH304aTYMKOB B peasibHOM BPeMeHn
BKJtoYaeTcA nutatowmii yaen M/1K; paboTatolme TPOHOW rpynnoi U CHUMAeMble KOMMaKTHbIM
nakeTom nuTalroLmMe BaNIMKK NoJatoT NpoayKT Mexay BasibLlaMu C BbICOKO OAHOPOAHOCTLIO Mo
BCel WupuHe. KnHematuyeckuii pa3mon 1 npoayMaHHaa n3onAauma: BbibvpaemMble B COOTBETCTBUN
C TEXHOMOrMYECKoW cxemol puchnéHble (apaHble) unu rnafkve (pasmorbHbIe) BasbLbl BpallaTca
C 3anporpamMmMMpoBaHHbIMU 060POTaMM 1 COOTHOLLEHNEM OKPY>KHbIX CKOPOCTEeW; aHOANPOBaHHbIE
aNtoMUHVEBBIE NEPEAHME WTOPKM MOMHOCTHIO UCKIIIOHAIOT MblNeHne.

KNIOYEBBLIE NPEUMYLLECTBA
+ UHTennekTyanbHaA aBToMaTUKa HOBOro NMOKOJIEHUA (MOJy- U MONHAA aBTOMaTU3aLmn).

JoCTynHbl  KOHUrypaumm nosy- WA MOSIHOCTbIO  aBTOMATUHYECKOro  WCMOMHEHWA  Mof,
TEXHONOrM4ECcKyto CxeMy 3aBoa; npoaymaHHana 6asa MNMJ1K nossonAeT ynpasnaTb kanmbposkamu
npoaykTta, o6opoTamu BasbLIOB U KOHTPOSIEM npouecca Yepes yaobHbIv LmdpoBon HTepdenc.

« KaccetHaa 3ameHa BanbLOB. [TONHOCTbIO OTKMAbIBAOWAACA NepeAHAA KpbIKa No3BonAeT
CHMMaTb W MEHATb Basblbl €OUHbIM «NakKeToM/KapTpuadkemM» C MUHUMasIbHbIM MPOCTOeM W
MakcuMasnbHO 6e30MacHOCTbLIO TpyAa.

- Tuxuii npuBoa 3y64aTbiM pemHEM. CrneuuvanbHble 3y6uaTble pemHu obecneumnsaioT 100 %
rUrneHnYHyto, 6e3 3arpAsHeHNA NpoayKTa 1 KpaiiHe TuXyio paboTy.

+ MakcumanbHasA NbINens3onALmMA n repmMeTU4YHOCTb. AHO,DMpOBaHHbIe aniMrHueBble nepegHne
WTOPKN U BbICOKOMPOYHbIE YNNOTHEHMA He [al0T MUKPOMbIIN yXOOUTb B aTMOCCbepy uexa n
CHKAIOT Harpy3kKy Ha LeHTpasibHyto acnmpauuio.

* TM6GKOCTb TEXHONOrMYEeCcKOn Ccxembl (ApaHble/pa3mosibHble Basblbl). [paHblii CTaHOK
(pucbnéHble Banblbl) APOOUT 3€pHO M OTAENAET 3HAOCMEepPM OT 0D0MOoYKM cunamu cpesa u
[po6NeHNA; pasMosbHbIi (FNaaKue Basblbl) MpeBpallaeT Kpyrnky B MyKy W pacriiolyiBaHuemM
OTAenAeT OTPY6U CUNaMM UHTEHCUBHOTO AABMIEHUA.

» MoaynbHbIiA BbiGop Moaenei. [JOCTynHbl pasHble rabapuTbl Kopryca 1 BapuaHTbl pambl Nof,
4acoByr Npov3BOAUTENIbHOCTb 3aBO4a, KOMMOHOBKY TEXHONIOMMYECKON CXembl 1 acCoOpTUMEHT
NpoayKUnn.

WH)XEHEPHOE NPUMEYAHUE

Banbuosbiii ctaHok OPTIMUS |V nokoneHna couetaeT MexaHM4eckyto NPOYHOCTb C LcpoBbIMM
cuctemamyt ynpaeneHnA. CUHXpOHM3aUMA TeHsodaTunkoB U nutadua no [MJIK B peanbHom
BPEeMeHV noAcTpaveaeT 060pOThI BaslbLOB MO PacXof NPOAYKTa, UCK0HaA X0N0CTOe BpalueHe
1 neperpes; TeM cambiM MPeAOTBPALIAIOTCA TepMUYeckoe HanpsXeHue u aedopmauvs, a
peonornyeckune cBOMCTBa U (hepMeHTaTUBHaA akTUBHOCTb MyKW (BOAOMOrIOWEHNe, CNOCOBHOCTb
K 3aMecy ¥ 3N1acTUYHOCTb) COXPaHAIOTCA.
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